
　各種計測システム及び冶具

ラジアントテクノロジー社では、お客様のご要望にお答えするために各種冶具の販売を行っております。

１．マルチフェロイック材料の磁場応答計測用システム

ラジアント社はマルチフェロイックの磁場内応答測定装置の完全セット

をパッケージでお届けできます。ヘルムホルツ電磁石や専用固定冶具、

及びその制御ソフトウェアを含みます。また、ラジアント社製の電流発

生装置(仕様は±2A､±30V､20Hz )、DC 電磁石へのインターフェース

制御装置も追加可能です。

2.低温環境高速特性計測システム

低温環境動作時に於ける複数デバイス特性が効果的に取得可能で

す。低温環境下での諸特性の計測による補足が強誘電体物質の誘

電特性、スイッチングメカニズム、疲労現象等の理解に新研究分野を

開きます。

3.高精度ナノ変位センサー(PNDS)
ラジアント社の高精度ナノ変位センサーは AFM と同じレーザーて

こ方式を使用し、高い精度での計測が可能です。また、コンパクト

で机上設置型の変位センサーでありながら、コストパフォーマンス

に優れています。薄膜ピエゾ電気素子の表面変位や piezo MEMs
のアクチュエータ変位も測定可能です。

4. e31 試験冶具　(新製品)
ラジアント社の e31 試験冶具はテスター専用に開発され、薄膜の e31 
係数の測定に役立ちます。ヒステリシス電圧をキャパシターに付けたカ

ンチレバーから印加します。カンチレバー変位を光学変位センサーで

捕獲します。e31 試験冶具は-13C/m2 の非常に低いノイズレベルで、

高精度での計測をサポートいたします。
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